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摘要(译)

有源矩阵衬底（ 100 ）包括：形成在衬底上的栅电极（ 12 ）;氧化物半
导体层（ 16 ）;源电极（ 14 ）;漏电极（ 15 A）;漏极连接部分（ 15 
B）作为漏极的延伸部分（ 15 A）;第一透明导电层（ 22,24 ）;第二透明
导电层（ 26 ），其中：漏极连接部分（ 15 B）靠近漏极布置（ 15 一
个）;并且漏电极（ 15 ）从其连接部分延伸，用于与氧化物半导体层（ 
16 ）连接，跨越栅电极的边缘（ 12 ）和漏极连接部分（ 15 B），其中
漏极电极（ 15 ）的宽度小于漏极连接部分的宽度（ 15 ）排水连接部分
（ 15 B）。
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